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摘要(译)

本发明的课题在于提供一种超声波操作装置和微细管内检查系统，其
中，可自由地进行动子的旋转和/或滑动(突出、引入)。超声波操作装置
(1)包括形成有动子孔(H)的定子(11)和穿过动子孔(H)的柱状动子(12)。在
定子(11)中，与动子孔(H)的轴向相垂直的截面的外周轮廓呈四边形状，
分别在该四边形的各侧面上安装用于使动子(12)旋转和/或滑动的超声波
发生元件(13)。
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